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1. Montujemy gniazdem skierowanym ku Srodkowi wielozaworu.

2. W rozszerzeniu ustawien dla czuj. poziomu gazu, wybieramy
pozycje techlevel - hall ros. (od GasSetting 2.0.0.41).

3. Ustawiamy i mocujemy w takim potozeniu aby warto$¢ napiecia
przy pustym zbiorniku pokazywana w programie byta wieksza od
0,6 i mniejszaod 1,2 V.
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1. YcTaHaBnMBaeM pa3bEMOM,
MynbTVKNaNaHa.

06paLLéHHbIM K LIEHTPY

2. B paclumpeHun HacTpoeK ANs fiaTuiKa YPOBHS rasa Bbibupaem
nosuumio techlevel - hall pact. (GasSetting v.2.0.0.41).

3. YCTaHaBAMBaAEM M 3aKpenisieM B TakOM MOJI0XKEHUM, YTOObI
NMoKa3bIBAaEMOE 3HAYEHWE HaMNPSXKeHUs Npu nyctom 6asnnoHe
B nporpamme 6bin0 6osblue, Yem 0,6 B n MeHbLUe, Yem 1,2 B.
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1. Monte el enchufe en el lugar central de la multivalvula.

2. En la configuracién de la extensién para el sensor de nivel
del gas, seleccione techlevel - hall cre. (de GasSetting 2.0.0.41).

3. Establece y fije en una posicién en la que la tensién en un
depésito vacio se muestra en el programa fuera mayor que 0.6
y menos de 1.2 V.

saw:
1. Mount the seat facing toward the center of multivalve.

2. In the extension settings for the gas level sensor button,
select techlevel - hall grow. (from GasSetting 2.0.0.41).

3. Set up and fastened in such position that the voltage on
an empty tank shown in the program was greater than 0.6 and
less than 1.2 V.




